
TRATOM Series

■ TRATOM PT GAGE INFORM

We are thinking for you first

SEBA压力传感器



产品选型 产品信息

常用连接方式：扩口

工作温度 : 0 ~ 60℃ 

Power Source : DC 18 ~ 
30V

信号输出: 4 ~ 20mA 

精度：±0.5% F.S

导线：2线制

Load Resistance : 500Ω at
DC 24V.

应用案例：三安半导体、中
芯国际、KCTECH、STI、LG

TRATOM Series

■ TRATOM PT GAGE INFORM

MSP1000 - PE  - MF 1/2   - 8K-D24

1、类型：
MSP1000(常规）
MSP1010(可用于HF）
MSP1000S(SLURRY使用）
MSP2000(自带显示器）
MSP2010(自带显示器，可用于HF）

2、连接方式：
MF:扩口

RP：PT外螺纹
3、产品口径：

1/4 :1/4寸
3/8 :3/8寸
1/2 :1/2寸

注释：
PE:主体材质PTFE 
8K：测量范围0-8公斤 
D24：供电DC24

MSP1000/MSP1010
MSP1000S

MSP2000/MSP2010



产品选型 产品信息

常用连接方式：法兰

工作温度 : 0 ~ 60℃ 

Power Source : DC 18 ~ 
30V

信号输出: 4 ~ 20mA 

精度：±0.5% F.S

Load Resistance : 500Ω at
DC 24V.

应用案例：三安半导体、中
芯国际、KCTECH、STI、LG

TRATOM Series

■ TRATOM PT GAGE INFORM

MSP3100 - PE  - F 1/2   - 8K-D24

1、类型：
MSP3100:法兰连接     
MSP3110:法兰连接可用于HF 
MSP7000EX:内衬防爆
MSP7010EX:内衬防爆可用于HF

2、连接方式：
F:法兰连接

3、产品口径：
1/4 :1/4寸
3/8 :3/8寸
1/2 :1/2寸
3/4 :1/4寸
1/1 :1寸

注释：
PE:主体材质PTFE
8K：测量范围0-8K
D24：供电DC24

MSP3100/MSP3110

MSP7000EX/MSP7010EX
防爆认证



产品选型 产品信息

常用连接方式：外螺纹/VCR

工作温度 : 0 ~ 60℃ 

Power Source : DC 18 ~ 
30V

信号输出: 4 ~ 20mA 

精度：±0.5% F.S

防爆认证

(本质安全防爆)

Load Resistance : 500Ω at
DC 24V.

应用案例：三安半导体、中
芯国际、KCTECH、STI、LG

TRATOM Series

■ TRATOM PT GAGE INFORM

MSP5000 - SS  - RP 1/2   - 8K-D24

1、连接方式：
PR:PT外螺纹
PV:VCR连接

2、产品口径：
1/4 :1/4寸
3/8 :3/8寸
1/2 :1/2寸

注释：
SS:主体材质不锈钢
8K：测量范围0-8K
D24：供电DC24

MSP5000



■ TRATOM PT SENSOR & IMPROVED

A. 外 形

MSP1000 Series 

B. 内部 结构

C. Sensor部

1. 与P社同样结构的

不锈钢传感器停

产

2. 与S社(日本)同样

结构变更

(2017年的产品)

备 注

1. 传感器:

- 现有: 陶瓷

- 变更: Sapphire

MSP1010 Series 

( 氢氟酸 )

<陶瓷材质 传感器> < Sapphire 传感器>

1. Body尺寸变更

- 相比之下，新型氢氟

酸 (MSP1010)产品的

主体部体积和常规款相

同。



■ TRATOM PT GAGE INFORM

Item TRATOM (SEBA & MYEONG-SUNG) PMC

VIEW

Name MSP7000S Series PG 5500

Sensor Piezo Strain Gauge Sensor Strain Gauge Sensor

Sensor Material Sapphire  (与日本Surpass公司一样方式)

Pressure Range 0 ~ 8kgf/㎠ 0 ~ 8kgf/㎠

Power Supply 24V CD or Free Voltage 24V DC

Output Signal 4-20mA 4-20mA

Display 4 Digit & 3Digit(Low, High) -Bar graph: 3 Color & 1 Line 4 Digit - Bar graph: 2 Color & 2Line

Case Resident Coating Resident Coating

Sensor Part Teflon & Sus & Sensor 一体型. 以Flange链接的两层结构.



■ TRATOM PT GAGE IMPROVED

MSP7010EX MSP7010EX 备 注

外 部

内 部

*改善 前
隔膜型
Flange

*改善 后
一般型
Flange

*改善 前
Strain Gauge 

Sensor

*改善 后
Piezo Strain 

Gauge
Sensor

(Sapphire)

传感器 Strain Gauge Sensor Piezo Strain Gauge Sensor

传感器表面 SUS Sapphire

气密维持 SUS RING, PFA膜 Perfluor O-ring & PFA膜



① 3色一体型 Bar graph.
→ 采用识别性优秀的一体型LED
不会有混乱的顾虑.

② 4Digit & 3Digit(Low, High).
→  Low, High的压力值用 3Digit 表示
容易判断设定的 Setting值.

③一体型 Sensor.
→ Teflon & Sus & Sensor의 one body       
以一体型 2部分构造形式，现有 Flange 
Type 改善 leak 问题及安保.

④合理地 Price.
→ 比其他公司具有更合理的 Price .

①

②

③ 根据测量压力 label变形 Bar graph

<Low> <Middle> <High>

[MSP-7000EX
Image]

F. MSP7000EX 特征



■ TRATOM SENSOR TEST REPORT

1) 在韩国陶瓷工艺技术院，Sapphire Crystal 传感器的49
%HF(氢氟酸)溶液中，溶化的Al含量分析成绩书.

2) 在国际上验证的AI 氢氟酸溶化安全标准为8ng/day以下，
并在氢氟酸原液中，可以维持2年性能
( 在美国 Entegris Sapphire 传感器资料上选取 )

3) MyungSung公司在韩国陶瓷工艺技术院委托验出的AI
溶化量为5.37ng/day，以确保安全性.

* Sapphire Crystal 传感器在氢氟酸溶化实验评价结果



■ TRATOM SAPPHIRE SENSOR LITERATURE

[参考附件] Sapphire_based pressure tranducers.pdf

1) 在Sapphire Crystal 传感器，49%HF(氢氟酸)溶液的AI
溶化速度确认为8ng/day以下.

2) 测量Entegris Sapphire 传感器产品的AI溶化速度确认为
7.1ng/day.

3) 以上条件下，制作的Entegris的压力转换器，在49% 氢
氟酸环境下，维持2年稳定的性能.

4) MyungSung公司在韩国陶瓷工艺技术院委托验出的AI
溶化量为5.37ng/day，考虑到测试环境的数据偏差，结
果为Entegris类似的性能。

* Entegris Sapphire Crystal 产品资料介绍



■ MSP 기밀 TEST – (타사비교TEST)-(01)

1. 型号 : MSP-7000EX ，SPSA-1 (TPC Mechatronics公司)
2. TEST 设备

2-1. GP-10 Recorder(制造厂 : YOKOGAWA)
2-2. N2 Gas 加压箱.

3. Test 条件
3-1. 气体 : N2 Gas
3-2. 气密 Test Time : 24Hr

4. Test 방법
4-1. 初期 N2 Gas 注入后，约6小时压力稳定.
4-2. 压力 5.36kgf/㎠ 设定.
4-3. 经过24小时以后，确认以上两个产品的压力变化.

SPSA-1   
(TPC Mechatronics公司) MSP-7000

(MyungSung公司)

Ball Valve

TEST 照片

Channel 5号 MSP-700

Channel 6号 SPSA-1



■ MSP 气密测试 – (与其他公司比较测试)-(02)

5. 气密测试结果

GP-10 饭内爹 

DATA

Channel 测试前-压力 测试后-压力 偏差 合格标准

(0.5%↓)

CH5 MSP7000EX 5.33 5.31 -0.02 -0.37%

CH6  SPSA-1 5.43 5.43 0.00 0.00%

- 以上两个产品的气密性，确认为无异常



■ TRATOM APPLICATION-(1)

Maker Equipments manufacturer End User



■ TRATOM APPLICATION-(2)

Sectio
n Model User Process Q’ty/yea

r
Remark

压力
传感器

MSP-1000-PE
HYNIX/SILTRON/KEC/松岛 Nano Fab/现代Solar, 

millinet Solar, BOE Hydis(中国), LG Solar
CCSS/WET 620

MSP-1000-PP
SILTRON/HanYangENG/ShinSungENG/第一纺织, LG 

Solar CCSS/WET 160

MSP-1000-SS SILTRON/第一纺织 CCSS/WET 80

MSP-2000-PE
SILTRON/KEC/第一纺织/ BOE Hydis(中国)/ LG P6,

LG Solar, LG P9
CCSS/WET 670

MSP-2000-PP SILTRON/ LG P6 CCSS/WET 60

MSP-2000-SS HYNIX/SILTRON/STI CCSS/WET 20

MSP-3000-PE SDI CCSS/WET 60

MSP-5000-SS LG Display P8 CCSS/WET 70

MSP-6000-PE SILTRON/三永纯化 CCSS/PLANT 45

MSP-7000-PE
SILTRON/LG Display P8,P9

/SEC/现代 Solar, millinet Solar
CCSS 220



■ TRATOM APPLICATION-(3)

Section Model User Amount year Remark

压力传感器

MSP1010 天津中芯 32 2019.5

MSP1000/MSP1010 西安隆基 24 2020.3

MSP5000(防爆) 泉州三安半导体 8 2020.6

MSP1000/MSP1010 眉山通威 38 2020.11

MSP1000 上海盛美 385 2017-2021年

MSP1000/MSP1010 浙江鑫柔 15 2020.5


